
細胞培養皿用之高效能均 勻 電場刺激之嵌套
摘要

本發明適用在圓形的細胞培養皿上 ， 對培養在培養皿中的細胞進行電刺激。藉由本
發明 產 生的均 勻 電場 ， 進行有效且均 勻 的細胞電刺激 ， 本發明並容許在細胞電刺激
之後 ， 可以取出細胞進行傳統的細胞生物學分析。

技術優勢

傳統體外電刺激細胞培養系統需要額外特殊製備一矩形之微流體晶片以確保電場之

均 勻 性。在傳統圓形細胞培養皿中 ， 因兩個電位源之間之電流線有不同的電阻 ， 極
難在底部 產 生均 勻 的電場。本發明使用三維電腦輔助設計方法 ， 實現在培養皿底部
均 勻 電場的 產 生。本發明的優點還包括較傳統系統有更高的電刺激面積比例。此設
計已可使用於35釐米的培養皿或六孔培養皿 ， 本發明的方法並可簡單設計更大的晶
片應用於100釐米的培養皿。本發明之晶片亦可相容於射出成型、壓模成型方式進來
大批次製作。
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應用範圍

提供一般實驗室在傳統細胞培養

皿 ， 對一般慣用細胞進行有效電
刺激 ， 以進行如電致遷移
(electrotaxis),細胞分化 ， 細胞生
理實驗等研究。
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